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Zatizeni musi spliovat minimalné nasledujici pozadavky:

Zdrojem elektrond musi byt W/ZRO Schottkyho katoda. Nova katoda je soucasti dodavky a je
nainstalovana a sefizena.

Objektivova apertura musi mit min. 4 otvory a mikroskop musi umozZiovat nastaveni intenzity svazku
alespon ve 100 krocich.

Objektivova apertura musi byt permanentné vyhtivana pro vSsechny médy mikroskopu pro
minimalizaci jejich kontaminace.

Mikroskop musi umozZnit pouziti analytického proudu svazku min. 150 nA.
Rozsah zvétSeni mikroskopu min. 5x-600 000x.

Mikroskop musi umoziiovat pouZiti urychlovaciho napéti v rozsahu min. 0,5kV-30kV, bez nutnosti
pouziti decelerace na stolku.

Rozliseni v sekunddrnich elektronech (SE) pfi 30 kV musi byt min. 0,9nm v rezimu vysokého vakua,
bez nutnosti pouziti decelerace na stolku nebo imerzniho médu.

Rozliseni v sekundarnich elektronech (SE) pfi 1 kV musi byt min. 2,5nm v reZimu vysokého vakua, bez
nutnosti pouziti decelerace na stolku nebo imerzniho médu.

Everhart-Thomley detektor sekundarnich elektronl (SE) pro praci v reZimu vysokého vakua.

Retraktibilni detektor zpétné odrazenych elektront (BSE) pro praci v reZzimu vysokého i nizkého
vakua.

Detektor zpétné odrazenych elektronl (BSE) musi mit min. 5 segmentd s moznosti jejich prepinani
pro ziskani odlisnych obrazovych informaci.

Mikroskop musi mit detektor sekundarnich elektron( (SE) pro praci v rezimu nizkého vakua.

Vzorky vicefdzovych oceli zalité za tepla v pryskyficich PolyFast a MultiFast (od firmy Struers) Ize
v celém rozsahu zvéstni pozorovat a analyzovat min. v reZimu vysokého vakua v SE i BSE bez nutnosti
dalsiho zvySeni vodivosti (pokoveni, napraseni uhliku, vodivé pasky a laky apod.).

Snimdani monochromatického katodoluminiscenéniho signalu v rezimu vysokého vakua.
Snimani BF-STEM signadlu (v¢. nezbytného pfislusenstvi pro vyuziti této funkce).

Vysouvaci systém otevirani komory pro snadny pristup ke stolku mikroskopu, ktery se vysouva vné
komory (tj. zaklddani vzorkl probihda mimo prostor komory).

5-ti osy eucentricky stolek s motorizaci ve vSech osach.

Soucdsti dodavky musi byt tzv. ,chamber scope”.

Rozsah pohybu stolku v ose x min. 150 mm, v ose y min. 150 mm, v ose z min. 80 mm.
Naklon stoku min. -20° az +90°.

Rotace stolku kontinualné v 360°.

5-ti osy pohyb stolku musi byt pouZitelny pro vzorky s hmotnosti min. 5kg.

Lze zobrazit vzorky s prmérem min. 220 mm.
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Lze vloZit vzorek s priimérem min. 300 mm a vyskou min. 130 mm.
Automaticka funkce zabranujici kolizi stolku se vzorkem s vnitfnimi ¢astmi komory.
Mikroskop musi pracovat bez nutnosti pfipojeni plynu a chladici kapaliny.

Cerpéni vakua zaji$téno plné automatickym vakuovym systémem a integrovanou soustavou
iontovych vyvév, turbomolekuldrni vyvévy, primarni bezolejové vyvévy.

Vsechny vyvévy v¢. primarni bezolejové vyvévy jsou soucasti dodavky.

Mikroskop pracuje v celém rozsahu pracovniho vakua s jednou primarni vakuovou vyvévou.
V komore mikroskopu Ize dosahnout vakua min. 10E-4 Pa.

ReZim nizkého vakua je min. 6-150 Pa.

Zména mezi rezimy vysokého a nizkého vakua musi byt provadéna pouhym prepnutim pomoci
softwarového ovladaciho rozhrani bez nutnosti vkladani specialnich apertur pro cely rozsah tlakd.

Ovladaci software mikroskopu je kompatibilni s aktualni, nejnovéjsi verzi operacniho systému
Windows. Je naistalovan na dodaném pocitaci a plné funkcni. Licence k SW je poskytovdna jako
neomezena Casové, teritoridlné, jeji cena je zahrnuta v kupni cené. Kupujici neni povinen tuto licenci
vyuzivat.

Rozmisténi ovladacich prvkl softwaru mikroskopu Ize uloZit pro kazdého uzivatele, s automatickym
nacitdnim po jeho pfrihlaseni.

Ovladaci software musi umozZnit vyuZiti automatické sekvence nastaveni elektronové optiky bez
nutnosti pouZiti kalibraéniho vzorku, a to minimalné pro: centrovani osy svazku, centrovani
objektivovych cocek, nastaveni stigmator( a auto-focus.

Ovladaci software mikroskopu musi mit moznost zapnuti Uvodni interaktivni ndpovédy pro nastaveni
experimentu pro zacinajiciho uZivatele.

Ovladaci software mikroskopu musi umoznit nastaveni hierarchie vice spravcu a uZzivatell
s pfifazenymi pravy pro nastaveni mikroskopu.

Ovladaci software mikroskopu musi umoznit zobrazeni min. dvou signal( z detektor(i soucasné.
Ovladaci software mikroskopu musi umozZnit Zivé snimani slozeného SE a BSE signalu.
Obrazovy vystup z mikroskopu musi byt ve standardnich formatech, min.: BMP, TIFF, JPEG.

Integrovana barevna optickd kamera umoznujici potizeni naviga¢niho snimku z plochy min. 200 mm
v prdméru.

Navigacni snimek lze pofidit v pribéhu ¢erpani komory automaticky bez nutnosti interakce uzivatele.
Navigacni systém umoznuje import externich snimkd a 3 bodové zarovnani.
Manualni panel pro efektivni a pohodIné ovladani stolku v ose x a y.

Manualni panel pro ovladani zakladnich operacnich funkci mikroskopu, min.: zvétSeni, skenovani,
pofizeni snimku, kontrast, jas, fokus, stigma.

Soucasti dodavky je pocitac (v€. mysi, kldvesnice a monitoru min. 24“) neomezujici funkénost
mikroskopu a ovladaciho softwaru, na kterém je nainstalovan ovladaci software mikroskopu.
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Soucasti dodavky je soustava drzaka zalisovanych vzorkd o priiméru 25, 30 a 50 mm, pred-naklopeny
drzak pro EBSD analyzu a drzak na alespon 8 pin stubl (pin stuby s primérem horni plochy 12,7 mm).

Soucasti dodavky je vhodny kompresor, pokud je k provozu mikroskopu nutny stlaceny vzduch.

MoZnost pofizeni snimkd nevodivych materiall s minimalizaci nabijeni (nap¥. pomoci softwarového
feSeni minimalizace nabijeni primérovanim fotek/ndhodnym skenovanim nebo ekvivalentem).

Garance Zivotnosti zdroje elektron( min. 1 rok.
MozZnost pofizeni skladanych snimkd (stitching).
Garance zachovani funkénosti viech softwarovych funkci po pfipadné aktualizaci/upgrade.

Soucasti dodavky je stll umoznujici komfortni vyuZiti a ovladani zatizeni osobou vyuZivajici pomUcky
pro zajisténi mobility (v€. invalidniho voziku).

V komore mikroskopu Ize bezpecné umistit a provozovat ohtivany deformacni stolek firmy Kammrath
&Weiss s ohfevem do 1000 °C (viz https://www.kammrath-weiss.com/en/tensile-compression-
module/?lang=en, s Option: Heating / Cooling: from room temperature up to 1000° C). Postup
umisténi stolku do mikroskopu bude pfi instalaci predan a predveden.

Soucasti dodavky je premisténi EDS a EBSD detektord od firmy Oxford Instruments z mikroskopu EVO
25 zadavatele, vC. jejich Fidiciho softwaru, a jejich zprovoznéni na dodaném mikroskopu.

BliZsi specifikace téchto detektrol: EDS — X-Max 20 SDD X-Ray detector, 70493; EBSD — Nordlys Nano
CCD EBSD detector, Nordlys NL04-2696-21; software je AZtec 3.2 HF1 system number: 70493

PIna funkcnost obou detektorl bude pfi instalaci rovnéz predvedena (vzorky zajisti zadavatel).

Soucdsti dodavky je veskeré prislusenstvi a spotiebni material nezbytné pro popsany provoz zafizeni,
standardy nezbytné pro kalibraci zafizeni (pokud to provoz zatizeni vyZaduje) apod. Spotiebni
material (s vyjimkou katody) min. pro zprovoznéni zafizeni a predvedeni viech jeho funkci v rdmci
prevzeti a zaskoleni obsluhy.

Doprava a instalace.

Zajisténi zaruéniho servisu a min. 10 let pozarucniho servisu zafizeni, s moznosti dalkového pfipojeni
a monitoringu zafizeni. Zajisténi ndhradnich dild po dobu min. 10 let od instalace.

Zaskoleni obsluhy v misté instalace, min. 4 osoby po dobu min. 8 hod a pokrocilé aplikaéni Skoleni pro
min. 4 osoby po dobu min. 2x 8 hod (provedeni tohoto Skoleni se predpoklada v dobé dva az ti
mésice po dodani pristroje).

Doba dodani 5 mésicu.
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